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Durch die Veränderungen der 
Oberflächeneigenschaften mittels 
PACVD-Verfahren aufgetragenen 
DLC-Schichten ist es möglich, 
das Foulingverhalten von wärme-
übertragenden Flächen positiv zu 
beeinflussen.

Titelbild 3/09:
REM-Aufnahme einer mit 
Hochleistungs-Puls-Magnetron-
zerstäubung (HiPIMS) abge-
schiedenen Indium-Zinnoxid-
Schicht (Fraunhofer-Institut IST, 
Braunschweig).
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Die Sputtertechnologie mit rotie-
renden Magnetrons trägt nicht nur 
signifikant zur  Verringerung der 
Herstellkosten bei, sondern sie 
eröffnet auch neue Perspektiven 
bei neuen Schichtherstellungsver-
fahren mit engen Toleranzen und 
hohen Anforderungen.
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Die spezifischen Vorteile des 
neuen Freistreifen-Ölverdamp-
fers, der nach Flash-Verdamp-
fung-Prinzip arbeitet, sind Pro-
zesssicherheit, optimale Qualität 
der Freistreifen, geringe Ölver-
schmutzung der Kammer sowie 
Kosteneinsparungen.
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Eine Beschichtung der Schau-
feln von Flugtriebwerken mit 
speziellen Hartstoffschichten 
(Erosionsschutzschichten) 
mittels Gasfluss-Sputtertech-
nik ermöglicht eine beträcht-
liche Verlängerung ihrer Ein-
satzdauer.

ITO-coatings by reactive low-voltage ion plating:  
film properties and plasma analysis
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Mit dem Reaktives Niedervolt Ionenplatieren können ITO-
Filme mit hoher Qualität hergestellt werden. Die erhaltenen 
optischen und elektrischen Werte sind sehr gut brauchbar 
für die meisten Anwendungen von transparent leitfähigen 
Schichten
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